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@ Kochgerat 

(57) Die Erfindung bezieht sich auf ein Kochgerat mit einer 
Glaskeramikplatte (10), mit mindestens einem unter der 
Platte (10) angeordneten Heizstrahler (11), mit mindestens 
einem unter der Platte (10) in einem gegen die Heizstrahlung 
(16) abgeschirmten Bereich (20) angeordneten Sensor (14) 
zur Messung der Temperatur dieses Bereiches (20) und mit 
einer Einrichtung (25) zur Regelung der Heizleistung in 
Abhanglgkeit der vom Sensor (14) gelieferten Signale. Eine 
einfache und zuverlassige Methode zur Messung der Topf- 
Bodentemparatur kann dadurch arreicht warden, 
• daft als Heizstrahler ain Halcgenlampensystem (12) und als 
Heizplatte eine fur Halogenstrahlung (16) gut durchlassige 
Keramikplatte (10) mit einem Absorptionsgrad von etwa ^ 
40% vorgesehen ist, 

- daft der Sensor (14) an der Unterseite der Keramikplatte 
(10) aniiegt und 

- daS die Regeleinrichtung (25) mit einer Anordnung (25a) 
.zur Einstellung einer SolJtemperatur versehen ist. 



CO 




LA 



UJ 

Q 



Di« folgnndan Angabon alnd dan vom Anm«ldar oingeroichten Untorlngon untnommen 

BUNDESDRUCKEREI 05. 56 SO 2 026/1 50 



9/28 



1 

Beschreibung 



DE 195 oo mi m 



' Die Erfindung bezieht sich auf eih Kochgerat 

— mit einer Glaskeramikplatte, : ' 

— mit mindestens einem unter der Platte angeord- 
neten Heizstrahler, 

-7 mit mindestens einem unterhalb der Platte in 
einem gegen die Heizstrahlung abgeschirmten Be- 
reich angeordneten Sensor zur Messung der ^ Tem- 
peratur dieses Bereiches und : 

— mit einer Einrichtung zur Regelung der Heizlei- 
stung in Abhangigkeit der vom Sensor gelieferten 
Signale. 

Die Erfindung bezieht sich ferner auf ein System mit 
einem Kochgerat und Kochgeschirr und auf ein Verfah- 
ren zur Durchfuhrung einer ProzeBkontrolle ; - 

Ein eingangs genanntes Kochgerat ist z. B. durch die 
EP 0 037 638 Bl bekannt geworden. Bei dieser bekanh-~ 
ten Bauart ist der Sensor mit Abstand unterhalb der 
Heizplatte angeordnet und befindet sich in einer zylin- 
derformigen Abschirmung, die von der Heizplatte zum 
unteren Boden des Kochgerates verlauftOie zylinder- 
formige Abschirmung ist.auBerhalb des Mittelpunktes 
der Heizplatte angeordnet Wenn ein Topf auf die heifle 
Platte gesetzt wird, wird dieser erhitzt und erhitzt damit 
auch den von der Abschirmung begrenzten kreisformi- 
gen Teil der Heizplatte. Da dieser Teil der Heizplatte 
durch seine Abschirmung gegen die direkte Heizstrah- 
lung geschutzt ist, korrespondiert seine Temperatur mit 
der des Topfes, so daB die von dem Sensor in dem 
abgeschirmten Bereich der Heizplatte gernessene Tem T 
peratur ein Signal erzeugt, das der Temperatur des Top- 
fes entspricht Wenn dabei jedoeh- eine Glaskeramik- 
platte verwendet wird, die einen groBen Teil der zuge : 
fiihrten Heizstrahlung absorbiert, so wird das vom Sen- 
sor gelieferte Signal wegen der Querwarmeleitung in 
derKeramikplatte verfalscht ... , • 

Durch die GB-PS 15 74 167 ist ein Kochgerat mit ei- 
ner Glaskeramikplatte und einem flachen, unterhalb der 
Giaskeramikplatte. angeordneten Heizfeld -bekannt ge- 
worden, welches elektrische Widerstandselemente auf- 
weist Am aufleren Rand des Heizfeldes ist eine -Aus.- 
buchtung. vorgesehen, in welcher ein Temperatursensor 
angeordnet ist, der bei dieser Bauart iri direktem thermi- 
schem Kontakt ,mit der Glaskeramikplatte stent Eine 
Abschirmung des Sensors ist bei dieser * Bauart nicht 
vorgesehen. ' -J 

Haupthindernis bei den oben beschriebenen klassi- 
schen Keramik-Kochfeldern ist die groBe Oberhitzung 
der Keramik im Warmeubertragungsbereich, die etwa 
bei 500° C liegt. Diese groBe Oberhitzung hat ihre Ursa- 
che darin, daB die bisher verwendete Keramik einen 
GroBteil der von unten zugefuhrten Warme nicht 
durchlaBt, .sondern absorbiert. Daher miflt ein an der. 
Keramikplatte angebrachter Sensor nicht die Tempera- 
tur des aufgesetzten Topfes, sondern eine Temperatur, 
die uberwiegend durch die absorbierte Strahlungslei- 
stung bestimmt wird bzw. im Falle einer Abschirmung 
durch sogenannte Quer- Warmeleitung aus den -uber- 
hitzten Nachbarbereichen verfalscht ist. Dieser MeB- 
wert kann somit kein eindeutiges MaB fur die Topfbo- 
den-Temperatur liefern. Dadurch wird bei diesen Kera- 
mik-Kochfeldern haufig eine vollig uberhohte Topftem- 
peratur yorgetauscht, wo bei die Verfalschung noch ver- 
grofiert .wird, wenn zwischen.dem Topfboden und der 
Keramik-Oberflache kein inniger Kontakt besteht son- 



<iern ein mehr oder weniger groBer Luftspalt vorhanden 
ist. Dies. ist. bei den handelsubiichen Eiektrotopfen hau- 
fig derTaU, die nicht plan. si nd, sondern in der Mitteum 
etwa, .0,3 bis 1 mm eingewoibt sind. Derartige, fur han- 
.5 delsubliche Elektrotopfe vorgesehene Einwolbungen 
sollen vermeiden, daB sich der Topfboden beim Aufhei- 
zen auf ublicheh Elektroherdplatten unzuiassig nach aur 
Beri wolbt und der Topf somit auf der Platte "tanzt" 
Bei den, allseits bekannten, z. B. aus GuBeisen gefer-. 
io tigten Massenkochplatten wird seit vielen Jahren ein 
Anlegefuhler verwendet, der in einer Bohrung der 
Kochplatten' angeordnet ist und beirrt Aufsetzen eines 
Topfes federnd gegen dessen Boden gedruckt wird. Mit 
Hilfe einer Zwei- und Dreipunktregelung kann damit 
15 ein automatischer Kochvorgang erzielt werden. Nach- 
teilig dabei ist jedoeh die schlechfe Regelbarkeit dieser 
Massenkochplatten wegen der groflen thermischeii 
Tragheit, so daB sie mehr und mehr durch Kochstellen 
mit Glaskeramtk verdrangt werden. Die bei diesen Mas- . 
20 serikochplatten bekannte Anordnung der Sensoren in- 
nerhalb einer Bohrung der Platte verbietet sich jedoeh 
bei deh Glaskeramikplatten, da durch eine solche Boh- 
rung die mechanische Stabilitat und Schlagfestigkeit er- 
heblich beeihtrachtigt wurden und da die glatte und gut 
25 aussehende Oberflache diirch Bohrungen zerstort wiir- 
■ de und schwer zu reinigen ware. < - 

: Durch die DE-OS 38 42 033 ist eine Lichtkochvor- 
richtung mit einem Halogenstrahler ais Heizquelle be- 
kannt geworden. Dabei wird eine' Giaskeramikplatte 
30 verwendet, deren typische Arbeitstemperatur wegen 
der erheblich verringerten Absorption nur etwa. halb so 
hoch ist.wie bei herkommiichen thermischen Herden. 
Dies bedeutet eine geringere storende Quer-Warmelei- 
tung innerhalb der Glaskeramikplatte. Der Halogen- 
35 strahler enthalt zwei Halogenlampen, die oberhalb ei- 
. nes speziell geformten Reflektors angeordnet sind. Der 
Reflektor besteht aus Aluminium und besitzt somit . ei- 
nen sehr hohen Reflexionsgrad: Aluminium kann. des-. 
haib verwendet werden, weil der groBte Teil der von . 
40 den Halogenstrahlern gelieferten Warmeenergie die, 
.K^ramikglasplatte durchdringt und somit keine uber- 
hohten Temperaturen unterhalb der Glaskeramik .ent- 
stehen konnen; die den Aluminiumspiegel zerstdren 
wurden.- . 

•Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Koch-; 
,gerat der eingangs genannten Art derart zu gestalten; 
daB mittels des unterhalb der -Glaskeramikplatte ange- 
ordneten Sensors eine zuverlassige Temperaturmes: 
sung des Topfbodens ermoglicht werden kann. « 
so Diese Aufgabe wird gemaB der Erfindung dadurch 
. gelost, - 

- — daB als Heizstrahler ein Halogenlampensystem 
•und als Heizplatte eine. fur Halogenstrahiung gut 
durchlassige . Keramikplatte ; mit einem Absorp- 
tionsgrad von etwa < 40% vorgesehen ist, 

— daB der Sensor an der Unterseite der Keramik- 
platte anliegt und 

— daB die Regeleinrichtung mit einer Anordnung 
zur Einstellung einer Solltemperatur versehen ist. 
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Mit einer derartigen Bauweise, in Kombination mit 
einem entsprechenden an sich bekannten Regier, ge- 
lingt erstmalig eine -befriedigende ProzeBkontrolle der 
65 Garungsvorgange, insbesondere der temperaturgesteu- 
: .erten Vorgange, wie z. B. Grillen, Olfondue, Kasefondue 
oder Kouverture. Die typischen Arbeitstemperaturen 
derartiger Glaskeramiken sind wegen der verringerten 
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Absorption nur etwa halb"so : groB wie bei herkomrnli- 
chen thermischen Herden, so daB nur eine gefingfiigige 
Quer-Warmeleitung' erfolgt, die sich wenigef sfSrend 
auf die vom Sensor gemessene' Temperatur ; aU$yifkt: 
Die Verwendung derartiger "Giaske rami ken hat ' J den '5 
weiteren Vorteil, daB nunmehr mit Halogenstrahlern als 
Heizstrahler eine. groBe Hitzeentwickiung unferhalb 
der Glaskeramikplatte vermieden wird Durch diever- 
ringerte Absorption dieser Glaskeramikpiatten ergibt 
sich somit eiherseits der Vorteil einer verringerten 10 
Quer-Warmeleitung innerhalb der Platte und anderer-. 
seits eine verringerte Hitzeentwickiung unterhalb der 
Keramikplatte. 

Daruber hinaus bieten derartige Halogenstrahler fer- 
ner deri Vorteil, daB die vora' Halogenstrahler entwickel- 15 
te Warmeenergie im Idealfall, d. h.,ohne Absorption 
durch die Keramikplatte, voll zur. Verfiigung stent In. 
der Realitat wird, im Vergleich" zii ",bisher bekannten . 
Keramikhieizplatten, ein relativ geringer Teil absorbiert, 
der Hauptanteil stent jedoch sofort als Heizleistung am 20 
Topfboden zur. Verfiigung, so daB alle Aufheizvorgange 
mit dieser verftigbaren Leistung anlaufen und stetig auf 
die eingestelke Solltemperatur in der Leistung begrenzt 
werden. Die Handhabung erfolgt derart,- daB nach dem , 
Aufsetzen des Topfes mit dem entsprechenden Gargut 25 
auf die Kochkeramik lediglich die ProzeBtemperatur 
eingestellt wird. Danach.erfolgt. der Obergang vom An- 
kochen bzw. Aufheizen zur richtigen'Dauerleistung.bei. 
der gewiinschten ProzeBtemperatur automatisch.ohne 
manuelien Ei n griff. Bei Bed arf kann jedoch auf einfache. 30 
Weise individueil nachgeregelt werden, indem eine ver-- 
Snderte ProzeBtemperatur eingestellt wird: Bei Lastan- 
derungen wird die- Arbeitstemperatur im wesentiichen 
gut gehalten, was wichtig ist z. B. beim Grillen, beim 
Fleischfondue oder beim Braten. Unnotige Geruchsent-' 35 
wicklung, z. B^ rauchendes Ol, wird vermieden. Da die 
Bodentemperatur des Topfes geregelt wird, werden 1 
empfindliche Giiter durch die Vermeidung von Ober- " 
temperaturen. besohders schonend behandelt Fondue-* 
Ol degradiert langsamer, Kasefondue gerinnt nicht und 40 
Schokoladen-Kouverture wird schonend wie im Was- 
serbad behandelt-Dies ist ein erhebiicher Vorteil gegen- ■ 
uber Regelungen, die z. B. mit einem Tauchfuhler irri 
Kochgut arbeiteri, weil dort nahezu bis ziim Erreichen 
der Endtemperatur die voile Leistung ubertragen wird; . 45 
was' mit -einer signifikanten Oberhitzung der Boden- '■ 
Grenzschicht verbunden ist. 

Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemaBen Kochge* 
rates besteht darin, daB bei Verwendung eines Topfes 
mit unebenem Boden oder bei Einschaltung des Kera- ' so 
mikkochfeldes, ohne daB ein Topf aufgesetzt wurde, in 
der Regel selbsttatig die Leistung -begrenzt wird, ohne 
daB Schaden angerichtet wird. Dies bedeutet, daB ein 
Topf mit einem unebenen Boden selbsttatig auf eine 
kleinere Leistung eingeregelt wird als ein Topf mit ei- 55 
nem ebenen Boden. Ferner begrenzt die restliche Quer- 
Warmeleitung innerhalb der Keramikplatte die Lei- 
stung des Keramik-Kochfeldes fur den Fall, daB bei ein- 
geschaltetem Heizstrahler kein Topf auf die Keramik- 
platte aufgesetzt wurde. 60 

Bei Lastanderungen, z. B. beim Einbringen von 
Fleisch in ein Olfondue, regelt das System selbsttatig 
nach und versucht, die optimale Temperatur moglichst 
gutzu halten. * ' ' 

Der BenUtzer des erfindungsgemaBen Kochgenites 65 
kann sich somit- nach Strom-Einschaltung und Einste! : - 
lung einer Solltemperatur anderen Dingen zuwenden,- 
ohne befurchten zu mussen, daB das Gerat auBer Kon- 



trolle gerat. Bei Bedarf kann er'jedoch individueil nach 
seinem Geschmack eingreifen und neue Temperatur- 
Vorgabenmachen: 

In Ausgestaltung der Erfindung wird vprgeschlagen, 
daB dem Halogenlampensystem ein Reflektor aus Alu- 
minium zugebrdriet ist. Durch die Verwendung des Ke- 
ramikmaterials.mit kleiner. Absorption.erfolgt auch un- 
terhalb der Heizplatte eine geringere'Erwarmung, so 
daB keine Gefahr besteht, daB der aus Aluminium her- 
gestellte Reflektor zerstort wird. Aluminium hat einen 
sehr hohen Reflexionsgrad, so daB der groBte Teil der 
von den Halogenstrahlern erzeugte Warmestrom nach 
oben in Richtung auf die Keramikplatte reflektiert wird. 

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist vorgese- 
hen, daB der Sensor federnd gegen die- Keramikplatte 
angedruckt ist. Diese Bauweise ermdglicht eine. einfache 
Montage ohne umstandliche Befestigung. 

Die Solltemperatur kann auf einfache Weise in weite- 
rer^ Ausgestaltung der Erfindung dadurch eingestellt 1 
werden, daB ein Drehknopf mit entsprechenden Symbo- 
len yorgesehen ist. Dieser kann z. B. mit dem -Em/ Aus- ■ 
Schalter kombiniert sein. Die Solltemperatur kann auch 
durch eine^mehrere Druckschalter aufweisende Schal- 
terkombinatianeinstellbarsein..'- .. . . ;.. 

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist vorgese- ' 
hen,. daB: der Sensor durch ein aus hochreflektiereridem 
Werkstoff, z'. B. aus- Aluminium, bestehendes Rohr abge : 
schirmt ist Damit wird erreicht, daB die vbm' Sensor zu 
erfuhlende Temperatur mo'glichst wenig durch die War- 
mestrahlung des. Heizstrahlers verfalscht wird. 

•Urn zu erreichen, daB auch- die von der WarmestraH- 
lung beeinfluBten R'ahdbereiche des Aluminiumrohres 
mogJichst keinen EinfluB auf deh innerhalb des-Rohres 
angeordneten Sensor haben, ist in weiterer,-Ausgestal- 
tung der Erfindung vorgesehen,- daB def Durchmesser 
des -AbschirmFohres im Verbal tnis zum Kontaktbereich 
des Sensors sb"groB : ist, daB die durch die" : Wajmestrah- 
lung erhitzten Randbereiche des Rohres keinen merk-- 
baren EinfluB auf die vom Sensor' erfuhlte Temperatur 
ausuben.' - - ■* - * \ 

Es hat sich -herausgestellt, daB bei einem Sensor- 
durchmesser von wenigen Millimeterri ein^Rohrdurch- 
messer von etwa'15 bis 30 mm optimal ist** ■ r ■'- - 

'Um bei *gewolbten Topf eh -den' EinfluB ; dei zwischen ' 
der"Heizplatte : und dem Topfboden vorhanderien Luft- 
spaltes moglichst gering zu'halten, ist in weiterer Ausge- 
staltung der Erfindung vorgesehen, daB der Sensor' in an 
sich bekannter Weise auBermitu'g am Rande des* Kdch- 
feldes angeordnet isti * ; * 

Bei einem System, das aus einem erfindungsgemaBen- 
Kochgerat und zugehorigem Kochgeschirr (z. B. Topf,' 
Pfanne, Grillplatte) besteht, wird gemaB einem weiteren 
Merkmal der Erfindung vorgeschlagen, daB der Boden * 
des verwendeten Topfes moglichst eben ausgefuhrt ist. 
Damit wird erreicht, daB der zwischen dem Topfboden' 
und der Keramikplatte vorhandene Luftspalt sehr klein . 
und gleichmaBig ist, so daB die von dem W&fmestrahler ' 
erzeugte Warme ungehindert den Topfboden erreichen 
kann. Es hat sich herausgestellt, daB auch kleihe Luft- 
spalte bis ca. 0,4 mm zwischen der Keramikoberseite : 
und dem Topfboden noch tolerierbar sind und- eine Er- 
mittlung der Topfboden-Temperatur mit ausreicfiender 
Genauigkeit ermoglichen. ' * 

Besonders gute Werte ergeben sich dann, wenn bei 
dem genannten System der Tdpfboden schwarz ausge-* 
bildet ist so daB moglichst weriig St rah lung in Ricfitung 
auf den Sensor reflektiert 'werden kann. Damit kanri 
eine wcitere Quelle zur Verfalschung der vom Sensor 
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erf uhlten Temperatur ausgeschaltet werden. 

Ein Verfahren zur Durchfuhrung einer ProzeBkon- 
trolle mit einem Kochgerat der oben genannten Art ist 
dadurch gekennzeichnet, daQ die vom Sensor geliefer- 
ten Temperatursignale standig mit der eingestellten 
Solitemperatur verglichen werden und daB die durch 
den Vergleich ermittelten Werte in eine zu setzende 
Regelleistung umgesetzt werden. Ein derartiges Verfah- 
ren ermoglicht eine automatische ProzeBkontrolle, oh- 
ne daB eine Oberhitzung zu befurchten ist. Alle Aufheiz- 
vorgzlnge laufen automatisch und im Idealfalt mit der 
vollen verfiigbaren Leistung an und werden stetig auf 
die eingesteilte Solitemperatur in der Leistung be- 
grenzt. 

Der standige Vergleich der gemessenen Isttempera- 
tur mit der Solitemperatur erfolgt z. B. in einem Ab- 
stand von 2,5 sec. Es hat sich herausgestellt, daB eine 
derartige Messung ausreichende Werte ergibt. 

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist vorgese- 
hen, daB bei Verwendung eines handelsiiblichen Reglers 
(PID-Reglers) die Werte des Reglers so eingestellt sind, 

— daB bei ProzeBbeginn wegen der groBen Abwei- 
chung zwischen Soil- und Isttemperatur die voile 
Leistung so lange eingeregelt wird, bis die Sensor- 
temperatur die Solitemperatur bis auf ca. 25° K er- 
reicht hat, und 

— daB die Leistung danach zuriickgeregelt und 
standig dem geforderten Warmebedarf angepaBt 
wird. 

In der Zeichnung sind in den Fig. 1 bis 3 Ausfuhrungs- 
beispiele des Gegenstandes gemaB der Erfindung sche- 
matisch dargestellt 

Fig. 1 zeigt ein Kochgerat gemaB der Erfindung mit 
einem unterhalb einer Giaskeramikplatte angeordneten 
Sensor, 

Fig. 2 zeigt in einem ersten Ausfuhrungsbeispiel ei- 
nen Ausschnitt im Bereich des Sensors, und 

Fig. 3 zeigt in einem zweiten Ausfuhrungsbeispiel 
ebenfalls einen Ausschnitt im Bereich des Sensors. 

Fig. 1 zeigt ein Kochgerat mit einer hochtransparen- 
ten Giaskeramikplatte 10 und mit einem unterhalb der 
Platte 10 angeordneten Halogenstrahler 11, der zwei 
vor und hinter der Zeichenebene angeordnete Halogen- 
lampen 12 und einen Aluminiumreflektor 13 aufweist. 
Mit 14 ist ein im Randbereich des Kochfeldes angeord- 
neter Temperatursensor bezeichnet, der durch eine zy- 
lindrische Aluminiumrohre 15 gegen die von den Halo- 
genlampen 12 ausgehende Warmestrahlung 16 abge- 
schirmt ist und zwischen den Lampen 12 liegt. 

GemaB Fig. 2 ist der Sensor 14 uber eine Feder 14a 
gegen die Giaskeramikplatte 10 gedriickt. Auf der Gias- 
keramikplatte steht ein Topf 17 mit einer Flussigkeit 18. 
Der Topfboden 17a ist in diesem Ausfuhrungsbeispiel 
schwarz ausgefiihrt, und zwischen dem Topfboden und 
der Giaskeramikplatte ist praktisch kein Luftspalt vor- 
handen. Bei einer derartigen Konfiguration wird die 
Warmestrahlung 16 durch die Abschirmung 15 vom 
Sensor 14 abgehalten. Die auflerhalb der Abschirmung 

15 auf die Giaskeramikplatte 10 auftreffende Strahlung 

16 wird zum groBten Teil direkt auf den Topfboden 17a 
geleitet. Mit 19 ist ein durch Quer-Warmeleistung be- 
dingter seitlicher WarmefluB bezeichnet, der einerseits 
infolge der geringen Absorption bei derartigen Glaske- 
ramikplatten sehr kl ein ist und andererseits infolge des 
schwarzen Topfbodens und des guten Kontaktes (sehr 
kleiner Luftspalt) im Abschirmbereich 20 vom Sensor 14 



ferngehalten und rechtwinklig in Richtung auf den Topf- 
boden 17a gelenkt wird. Der.Sensor 14 erfahrt den vom 
. Topfboden 17a kommenden WarmefluB 21. " 
■• Fig: 3 zeigt ein Ausifuhrungsbeispiel entsprechend 
5 Fig,,2, wobeijedoch zwischen Topfboden 17a und Gias- 
keramikplatte 10 ein Luftspalt 22 vorhanden ist Hierbei 
kann die auBerhalb der Abschirmung 15 vorhandene 
Warmestrahlung 16 zum Teil uber die Abschirmung 15 
hinweg zum Topfboden 17a gelangen, wie durch 16a 

io angedeutet. Ist dieser schwarz ausgebildet, so wird die 
Strahlung absorbiert und kann damit nicht zum Sensor 
14 gelangen und dessen MeBergebnis verfalschen. Die 
durch die Warmestrahlung 16 auBerhalb des Abschirm- 
bereiches 20. in der Glaskeramik 10 erzeugte Warme 

is wird bei QberflieBen der Abschirmung durch den Luft- 
spalt 22 mehr.oder weniger daran gehindert, in den 
Topfboden 17a abzuflieBen.. Deshalb erfolgt bei dieser 
Anordnung ein etwas vergroBbrter Warmestrom 23 in 
Richtung des Sensors 14. Bei diesem Ausfuhrungsbei- 

20 spiel kann somit eine geringfugige Erhdhung der vom 
Sensor 14 gemessenen Temperatur erfolgen, die.aber, 
wie die Erfahrungen gezeigt haben, bei Luftspalten klei- 
ner als ca. 0,4 mm und bei einem schwarzen Topfboden 
in kleinen Grenzen bleibt Der Sensor 14 erfahrt somit 

25 uberwiegend den WarmefluB 24 vom Topfboden J 7a. 
Das Kochgerat gemaB Fig. 1 bis 3 besitzt eine in 
Fig. 1 schematisch dargestellte Regeleinrichtung 25 mit 
einem Drehknopf 25a zur Einstellung einer Solitempe- 
ratur. - : 
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Patentanspruche 

1. Kochgerat 

— mit einer Giaskeramikplatte (10), 

35 mit mindestens einem unter der Platte (10) 

angeordneten Heizstrahler (11), 

— mit mindestens einem unterhalb der Platte 
(10) in einem gegen die. Heizstrahlung (16) ab- 

. . geschirmten Bereich (20) angeordneten Sensor 
40 (14) zur Messung der Temperatur dieses Berei- 

xhesund 

— mit einer Einrichtung (25) zur Regelung der 
Heizleistung in Abhangigkeit der vom Sensor 

.. (14) gelieferten Signale, ' 
+5 dadurch gekennzeichnet, 
. - " - — daB als Heizstrahler ein Halogenlampensy- 
. stem (12) und als Heizplatte eine fur Halogen- 
. strahlung (16) gut durchlassige Keramikplatte 
(10) mit einem Absorptionsgrad von etwa < 
50 . ' . * . 40% vorgesehen ist, . 

— daB der Sensor (14) an der Unterseite der 
Keramikplatte (10) anliegt und 

— daB die Regeleinrichtung (25) mit einer An- 
ordnung (25a) zur Einstellung einer Solltempe- 

55 ratur versehenist. 

2. Kochgerat nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB dem Halogenlampensystem (12) ein 
Reflektor (13) aus Aluminium zugeordnet ist. 

3. Kochgerat nach Anspruch 1 bder 2, dadurch ge- 
60 kennzeichnet, daB. der Sensor (14)~federnd gegen 

die Unterseite der Keramikplatte (10) gednickt ist. 

4. Kochgerat nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Solitemperatur 
durch einen einzigen, mit Symbolen versehenen 

65 Drehknopf (25a) einstellbar ist, der gegebenenfalls 
mit dem Ein/Aus-Schalter kombiniert ist. 

5. Kochgerat nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Solitemperatur 
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durch eine, mehrere Druckschalter au'fweisende 
Schalterkombinationeiristellbarist. .Air- ■ 

6. Kochgerat nach einem der Anspriiche .1. bis 5, * * : 
• dadurch gekennzeichnet, daB der Sensor (14ydurch .. ' 
; ein ails hochreflektierendem Werkstoff bes'tehen- : 5* 
i des Rohr (15) gegen die Strahlung (16) abgeschirmt ' " : " • 

ist.* ■ ' 

7. Kochger&t nach einem der Anspriiche 1 bis 6, ; : . 
.dadurch gekennzeichnet, daB der Durchmesser des 

Abschirmrohres(15)irn Verhaitnis zum Kontaktbe- jo ' ' ' ' 
reich des Sensors (14) so groQ ist, daB die durch die 
Warmestrahlung (16) erhitzten Randbereiche (15a) 
des Rohres (15) keinen merkbaren EinfluB auf die ' ■ 
vom Sensor (14) zu erfuhlende Temperatur aus- 
. iiben. - . . . . J5 

8. Kochgerat nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der' Durchmesser des Abschirmroh- 
res (16), bei einem Durchmesser des Sensors (14) 
von einigen Miliimetern, eine' GroBe von 15 bis 
30 mm Durchmesser besitzff.. . 20 

9. Kochgerat nach einem der Anspriiche 1 bis. 8, 
dadurch. gekennzeichnet, daB der Sensor (14) au- 
Bermittig am Rand des Kochfeldes.angeordnet ist 

10. System' mit eiriem Kochgerat nach einem der . • , 
t Anspriiche I bis 9 und mit einem auf die Keramik- 25 ' 

platte (10) aufgesetzten' Kochgeschirr (17; z. B. 
Topf), dadurch gekennzeichnet, daB der Topf (17) . - , : ... 
einen moglichst plan ausgebildeten Topfboden : ; 

(17a) aufweist. 

It. System nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 30 
zeichnet, daB der Luftspalt (22) zwischen der Ober- 
seite der Glaskeramikpiatte (10) und dem Topfbo- 
den(17a) < 04 mmist 

12. System nach Anspruph 10 oder 1 1, dadurch ge- • - *\: ; •■. : .'■ 
kennzeichnet, daB der Topfboden (17a) schwarz 35 
ausgefuhrt ist. • 

13. Verfahren- zur Durchfiihrung einer ProzeBkon- ?- ' - 
trolle mit einem Kochgerat nach einem der An- 
spriiche 1: bis 13; dadurch gekennzeichnet, daB die . ■•q •• 
vom Sensor (14) geiieferten Temperatursignale 40 
standig,mit dereingestelltenSolltemperatur vergii- v 
chen- werden und daB die durch diesen Vergleich 
ermittelten Werte in eine zu setzende Regellei- ■',■-> *\. ' 
stung umgesetzt werden. • ■ . . . ... 

•14. Verfahren nach Anspruch 13 unter-Verwendung 45 
.eines handelsublichen Reglers, z. B. eines-PID-Reg- : .:. 
jer$, dadurch gekennzeichnet, r : \ 

.— dafl die- Werte des Regiers so eingestellt 
sind, daB bei ProzeBbeginn wegen der groBen 
Abweichung zwischen Soil- und Isttemperatur 50 
die voile Leistung so lange eingeregeit wird, 
bis die .Sensortemperatur die Solltemperatur 
bis auf etwa 25°K-erreicht hat/und . 
— daB die Leistung danach zuriickgeregelt 
und standig dem geforderten Bedarf angepaBt 55 
wird. • 
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